
 فناوري خلأ كهربا
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 شركت  فناوري  خلأ      كهربا
 ششكت فٌاّسي خلأ كِشبا

با اظتفادُ از تعْيلات صٌذٍق           0931ؼركت فٌاٍري خلأ كْربا در ظال            

ِ   ي فٌاٍري ٍ ظتاد ٍيصُ       تَظؼِ ي فٌاٍري ًاًَي رياظت جوَْري با ّذف          ي تَظؼ

ّاي الكترًٍي ػبَري تأظيط       ّاي ديجيتال هيكرٍظكَپ    طراحي ٍ تَليذ دٍربيي    

ِ               بذًِ.  گرديذ ي ايراًي در      ي اصلي ايي ؼركت هتؽكل از ًيرٍّاي جَاى ٍ ًخب

 .باؼذ ّاي الكترًٍيك، كاهپيَتر ٍ هَاد هي حَزُ

اكٌَى لابلت ًصب بر رٍي اًَاع        ّن  EMC 16.8اٍليي هحصَل ايي ؼركت با ًام 

اص جولَ تْليذات ديگش ايي ششكت      .  باشذ  ُاي الكتشًّي عبْسي سا داسا هي    هيكشّسكْپ

بيتي   61بشاي رخيشٍ ساصي ّ ًوايش سشيع تصاّيش            EMC Captureافضاس    ًشم

افضاس داساي اهكاًات حزف تابش        ايي ًشم .  ُاي علوي است    تْليذ شذٍ تْسط دّسبيي   

ُوچٌيي .  باشذ  هي  Scale Barپس صهيٌَ ّ كاليبشاسيْى بضسگٌوايي بشاي سسن          

افضاس كذ باص هيكشّسكْپي ّ تصْيشبشداسي        قابليت كاس با ًشم     EMCُاي سشي     دّسبيي

 .گزاسد سا دس اختياس كاسبش هي μmanagerپضشكي 

ُاي فسفشساًس    ششكت فٌاّسي خلأ كِشبا ُوچٌيي تْاًايي تْليذ اًْاع پشدٍ            

ي   استفادٍ.  باشذ  پْدسي با تْاى تفكيك بالا اص هْاد فسفشساًس هختلف سا داسا هي              

ي ّسيعي اص     باصٍ“  ياساى”ششكت فٌاّسي خلأ كِشبا اص تجشبيات ّ داًش فٌي ششكت            

 . ي خلأ بالا ّ دهاي بسياس بالا سا فشاُن آّسدٍ است ُاي جذيذ دس حْصٍ تْاًايي

ششكت فٌاّسي خلأ كِشبا اهيذ داسد با استفادٍ اص تْاًايي ّ استعذاد اسصشوٌذ                   

 .ي تكٌْلْژي ايي كشْس بضسگ ّ پش افتخاس داشتَ باشذ ايشاًي سِوي دس تْسعَ

 



 EMCدّسبيي 

افسايػ ًرخ رؼذ تحميمات ٍ اًتؽارات ػلوي، ًياز بِ افسايػ ظرػت پردازغ ٍ                

ّاي    در بعياري از رٍغ      .  ًوايػ اطلاػات ػلوي را دٍ چٌذاى ًوَدُ اظت              

              ِ ّاي پراًرشي    تصَيربرداري پسؼكي ٍ ؼٌاظايي ٍ بازرظي هَاد كِ بر فيسيك اؼؼ

ِ .  ؼَد  ّاي هختلف براي ثبت ؼذت تؽؼؽؼات اظتفادُ هي         اظتَارًذ از فيلن   ي   از جول

ّاي الكترًٍي، تجْيسات تفرق اؼؼِ         تَاى بِ اًَاع هيكرٍظكَپ      ايي تجْيسات هي   

ِ    ,  ايكط   زهاى لازم براي ظَْر ٍ ػذم       .  ي ايكط اؼارُ ًوَد      ػكط برداري با اؼؼ

ّا، هحذٍديت ّاي زيادي براي هحمميٌي كِ         اهكاى ظؼي ٍ خطا حيي پردازغ فيلن      

گيري هَضؼي    با ايي تجْيسات ظر ٍ كار دارًذ اػوال هي ًوايذ ٍ از طرف ديگر اًذازُ               

 . ؼذت تابػ از رٍي فيلن ّوَارُ با خطاي زيادي ّوراُ اظت

ّاي ًاؼي از اًَاع       براي ثبت تصاٍير ٍ ؼذت تابػ         EMCّاي ظري     دٍربيي

ّا ّر يك از اًَاع تؽؼؽؼات با          در ايي دٍربيي  .  اًذ  تؽؼؽؼات پر اًرشي طراحي ؼذُ    

گردد ٍ    ي فعفرظاًط هخصَؾ بِ خَد بِ تابػ ًَر هرئي تبذيل هي            اظتفادُ از پردُ  

با   CCDتصَير حاصل تَظط ظيعتن اپتيكي بعيار دليك ٍ حعاض بر رٍي ظٌعَر             

 .كيفيت بالا، ًعبت ظيگٌال بِ ًَيس بعيار بالا ٍ رًج ديٌاهيكي ٍظيغ ثبت هي گردد

   ِ ي فعفرظاًط بعيار هماٍم ٍ       ي ايي تجْيس با اظتفادُ از پردُ        در حال حاضر ًوًَ

 KODAK KAF-16803ٍ ظٌعَر بعيار بسرگ       Ce:YAGبا بازدُ ًَري بالاي     

بيتي كِ تا دهاي بعيار پاييي ظرد ؼذُ اظت براي اظتفادُ بِ          16با ػوك خاكعتري 

ظاختِ ؼذُ ٍ با       (TEM)ػٌَاى دٍربيي ديجيتال هيكرٍظكَپ الكترًٍي ػبَري         

 .باؼذ ي ارائِ بِ هراكس ػلوي هي ليوت هٌاظبي آهادُ

ّاي ؼػ ظَراخ تؼبيِ       ايي دٍربيي بِ طَر هعتمين لابليت ًصب بر رٍي فلٌج           

ّايي كِ    در هيكرٍظكَپ .  باؼذ  ّاي هَجَد را دارا هي      ؼذُ در زير اغلب هيكرٍظكَپ    

داراي ايي ًَع فلٌج ًيعتٌذ ًيس اهكاى ًصب در زير دظتگاُ با كوك فلٌج ٍاظط                    

ّوچٌيي در صَرت توايل هصرف كٌٌذُ اهكاى طراحي ظيعتن         .  ٍجَد خَاّذ داؼت  

در همابل از دظت دادى   –ًصب در بالاي ظتَى هيكرٍظكَپ براي افسايػ هيذاى ديذ 

 . ٍجَد دارد -بسرگٌوايي ٍ تَاى تفكيك

ّاي فعفرظاًط تك      تَاى بِ اًَاع پردُ       از اهكاًات اًتخابي ايي ظيعتن هي        

افسارّاي تجاري هيكرٍظكَپي، ظٌعَر كوكي براي              كريعتال ٍ پَدري، ًرم      

اؼارُ     تصَيربرداري زًذُ ٍ ظريغ ٍ ًيس خذهات كاليبراظيَى ٍ تٌظين هيكرٍظكَپ            

 .ًوَد

EMC 16.8 PC/SC 

 
Position: Bottom Mount 

Sensor: Scientific Grade KAF-16803 

Pixel Count: 16.8 MP 
Pixel Size: 9x9μm, Microlensed 

Active Sensor Area: 36.8mmx36.8mm 

Full Well Capacity: 100 ke- 

Dynamic Range: 80dB 

Green Light Quantum Efficiency: 60% 

Read Out Noise: 9e- at 4MHz 
Dark Current: 3e-/Pixel/S at 25°C 

Dark Current Doubling Temperature: 6.5°C 

Anti Blooming:100X 
Maximum Data Rate: 10MHz 

 

Cooling: Double Stage, Thermo Electric Cooling System 
 (1) Forced Air (Dry Cooling) ,up to 50°K below 

ambient temperature 

 (2) Water Cooling Option for Lower Temperature 
and Less Vibrations. 

Vacuum: High Vacuum Optical Interconnection with Genuine 

Viton Seals and Fomblin Perfluorinated Grease and 

Ground and Polished Optical Grade Sight Glass 

Coupling: High Resolution 1:1 Optical Coupling  

 
 

Scintillator: Various phosphor screen are available different 

applications: 
 

 (1) Powder Ce:YAG Screen of 3.5μm Median Grain 

Size. Suitable for High Voltage TEMs and Electron 

Diffraction Studies 

 (2) Powder (Zn,Cd)S:Ag Screen of 2.5μm Median 

Grain Size. Suitable for Lower Voltages, Higher 
Brightness and Higher Susceptibility to Beam Dam-

age 
 (3) Single Crystal Ce:YAG Screen. Extra High 

Resolution, Practically Infinite Life Time, Lower 

Brightness and Higher Price. Ideal for Side Mount 
Configuration. 

 

 
 

 

Software: “EMC Capture” Developed for Fast and Easy Image 
Capturing, Processing and Scale Bar Burning. 

 EMC series cameras also support the industry stan-

dard image processing software: “μmanager”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Models: 

 
EMC 9 PC/SC: Recommended to Materials Scientists who Fre-

quently Take Diffraction Patterns. Higher Dynamic 
Range and Lower Pixel Count Compared to EMC 

16.8. 

 
EMC 4.3 PC/SC: For Electron Crystallographer who Extensively 

Work with Diffraction Patterns. Highest Dynamic 
Range and Saturation Limit. 

EMC 8.3 PC/SC: Economy Configuration. Ideal for Side Mount. 

 

Options: Pneumatic/Manual Retractable Side Mount  

 Auxiliary CMOS Sensor for Live Capturing 
 Alignment, Adjustment and Calibration of the Elec-

tron Microscope 

 Standard Samples for Alignment of Camera and 
Microscope including: 

 - Fine Metallic Mesh 

 - Grating Carbon Replica (Parallel and Crossed) 
 - Latex Spheres 

 - Shadowed Latex Spheres 

 - Gold on Carbon 
 - Aluminum on Carbon 

 - Thallium Chloride on Carbon 

 - Iridium/Platinum on Carbon 
 - Holey Carbon 

 - MoO3 Crystals on Carbon 

 - DUKE Scientific Nanosphere Suspension 
(20nm-1000nm) 

 - MAGICAL Multi Purpose Sample  

 - Asbestos Crocidolite 
 - Potassium Chloroplantane 

 - Graphitised Carbon Black 
 - Oriented Single Crystal Gold Foil 

 - TEM Checker™  

 
 

 

 


